Para a confec¢do de nanoponteiras metalicas (NP®frias para a aplicacdo em dispositivos 6ptieos d
campo proximo, utilizamos neste trabalho o métoealesbaste eletroquimico. O objetivo é produzir Néivh
didmetro final menor que 30 nm para aplicacdo era nava proposta de espectroscopia Optica. Quamainidas
por um campo 6ptico, NPM metélicas produzem a dicgpdfio e o confinamento do campo na regido prodma
apice da ponteira. Esse campo, ndo propagantesaéafdado ao aproximarmos outra estrutura por usténdia
menor do que o alcance deste campo. Outra mareraditar o campo proximo é utilizar a construgoahhuras
periédicas (com periodo %), distantes do &pice (~ [LB), para o acoplamento do campo éptico com o plasmo
poléariton de superficie (PPS) - oscilacdes de sangasuperficie - levando a energia do campo exéremidade da
NPM. Estas ranhuras podem ser obtidas atravésrderotcdo nanométrica, utilizando o feixe de iamtalizado -
Focused lon Beam (FIB). Para testes iniciais de construgéo, deabrast fio de W aplicando uma tensdo constante
entre dois eletrodos imersos em uma solugdo dteteolAssim, propomos construir um sistema de egpgeopia
optica de campo préximo em que duas NPM nanoesidas sdo utilizadas frente a frente. As ranhwzasnth das
NPM s&o iluminadas, resultando na geracdo de carpomo na extremidade. Na segunda NPM, excitad@a pe
campo proximo da primeira, é gerado um outro PRSpgopaga até suas ranhuras periodicas. Nesstuestesse
PPS ir4 desacoplar sua energia na forma de um céptjpo coerente espacialmente. Com isso, podereivtes
informacgbes sobre as propriedades Opticas de um coédcado na regido entre as NPM, construindanassn

nanoespectr@metro.



